
グリーン・サステナブル
半導体製造技術の
体系的構築

“サスティナブルなものづくり”が求められる昨今、半導体産業にとって、ライフサイクルアセ
スメントによる定量的指標に基づく、カーボンニュートラル、環境負荷低減が課題です。この
シンポジウムでは半導体業界の取り組みを紹介して頂き、現在の問題を共有することで、将
来の半導体製造のグリーン化を議論します。

応用物理学会
公益社団法人

企　画：グリーンサステナブル半導体製造技術検討会（産総研 次世代コンピューティング基盤戦略会議）
世話人：＊牧野孝太郎（産総研）、右田真司（産総研）、内田紀行（産総研）、石田真彦（NEC）＊世話人代表

招待講演

加藤 凡典   :  エー・アイ・ティ/
　　　　　　     セミコンダクターポータル
松八重一代 :  東北大学
田原 聖隆   :  産総研
稲垣 孝一   :  NEC

重信 好行 :  ローム
南 雅和　 :  堀場エステック
森岡 敏博 :  産総研
岩崎 悠真 :  N IMS
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